












































专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法
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摘要(译)

对于有机EL面板，其中隔板用于分离像素，透明电极，电荷产生层和电
荷转移层以所述顺序形成在基板上。然后，当电荷转移层带电并且电荷
产生层被选择性地曝光时，在电荷转移层上形成具有预定图案的静电潜
像。随后，为了形成隔板，通过使用显影剂显影静电潜像并固定显影
剂。在此之后，透明电极的发射层和相对电极位于如此获得的隔板之
间。
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